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摘要(译)

电容微机械超声换能器（cMUT）由多个换能器元件构成，所述换能器元
件包括多个并联连接的换能器单元，并且包括：硅衬底;底部电极放置在
硅衬底的顶表面上;上电极与底电极相对放置，并通过规定的空气或真空
与其分开;用于支撑底部电极的膜;和用于支撑膜的膜支撑部分，其中
cMUT包括第三电极，该第三电极与底部电极具有电连续性并且对应于规
定数量的换能器子元件或换能器元件的换能器单元中的任一个，第四电
极是与下电极电连接的接地电极。
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